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) Drehpotentiometer 

) Drehpotentiometer, mit 

einem Substrat (22) aus einem elektrisch isolierenden 
Material mit einer Oberseite und einer Unterseite und ei- 
ner seitlichen Oberflache und mit einem Durchgangsloch 
(23), das sich zwischen der Oberseite und der Unterseite 
erstreckt; 

einem ersten seitlichen AnschluB (24, 25) aus einem leit- 
fahigen Material, der durch das Substrat (22) gehalten ist; 
einem Widerstandsfilm (29), der auf der Oberseite des 
Substrats (22) gebildet ist, und elektrisch mit dem ersten 
seitlichen AnschluK (24, 25) verbunden ist; 
einem zweiten seitlichen AnschlufJ (26) aus einem leitfa- 
higen Material, der durch das Substrat (22) gehalten ist, 
wobei der zweite seitliche AnschluR (26) einen aulSeren 
Abschnitt aufweist, der teilweise an der Unterseite und 
zumindestteilweise an der seitlichen Oberflache des Sub- 
strats angeordnet ist, und einen inneren Abschnitt auf- 
weist, der eine Ose (30) hat; 

einem Schleifer (31) aus einem leitfahigen Material, der 
durch eine Ineingriffnahme mit der Ose (30) drehbargela- 
gert ist, wobei der Schleifer einen Kontaktfinger (33) auf- 
weist, der auf dem Widerstandsfilm (29) gleitet; und 
einer Abdeckung (36) zum Blockieren des Durchgangs- 
lochs (23), die in der Nahe der Unterseite angeordnet ist, 
dadurch gekennzeichnet, 

dalS die Ose (30) in dem Durchgangsloch (23) beabstandet 
zu einer inneren Oberflache des Durchgangslochs (23) an- 
geordnet ist; 

daB sich der innere Abschnitt des zweiten seitlichen An- 
schlusses (26) durch das Substrat (22) zu dem Teil des au- 
(Seren Abschnitts des zweiten seitlichen Anschlusses er- 
streckt; 

dalS der Schleifer (31) derart mit der Ose (30) des zweiten 
seitlichen Anschlusses (26) Ei ng riff nimmt, dali ein Ab- 
schnitt des Schleifers (31), der sich von der Ose (30) in 
Richtung der Oberseite des Substrats (22) erstreckt, von 
der inneren Oberflache des Durchgangslochs (23) beab- 

dalS die Abdeckung (36) von der Unterseite beabstandet 
ist, und ein Kantenabschnitt der Abdeckung (36) in dem 
Substrat (22) angeordnet ist. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen einstell- 
baren Widerstand in Form eines Drehpotentiometers, und 
bezieht sich insbesondere auf einen einstellbaren Wider- 5 
stand vom offenen Typ. 

Voreingestellte, Oberflachen-befestigbare, einstellbare 
Miniaturwiderstande konnen in offene Typen, wie z. B. die- 
jenigen, die in der japanischen Gebrauchsmusteroffenle- 
gung Nr. 63-105303 (1988) beschrieben sind, und gehauste 10 
Typen, wie z. B. diejenigen, die in der japanischen Ge- 
brauchsmusterveroffentlichung Nr. 3-9286 (1991) beschrie- 
ben sind, unterteilt werden. 

Ein einstellbarer Widerstand vom gehausten Typ ist be- 
ziiglich der Beibehaltung seiner Gharakteristika sehr zuver- 15 
lassig, nachdem bei einem Lotschritt im wesentlichen kein 
FluBmittel in sein Inneres eindringt und kein MiBstand aus 
einem solchem Eindringen resultiert. Ein einstellbarer Wi- 
derstand dieses Typs hat jedoch eine relativ groBe Anzahl 
von Komponenten, und daher sind die Kosten fur diesen ho- 20 
her. Deshalb wird ein einstellbarer Widerstand vom offenen 
Typ, der bezuglich der Wirtschaftlichkeit dem gehausten 
Typ uberlegen ist, in den letzten Jahren hauptsachlich ver- 
wendet. 

Fig. 4 stellt einen einstellbaren Widerstand 1 vom offenen 25 
Typ dar, der in der oben erwahnten japanischen Gebrauchs- 
musteroffenlegung Nr. 63-105303 (1988) beschrieben ist. 
Dieser einstellbare Widerstand 1 umfafit ein Substrat 2 aus 
einem elektrisch isolierenden Material, das mit einem 
Durchgangsloch 3 versehen ist. Ein hufeisenformiger Wi- 30 
derstandsfilm 4 ist auf einer oberen Hauptoberflache des 
Substrats 2 gebildet. Ein fester SeitenanschluB 5, der elek- 
trisch mit dem WiderstandsfiLm 4 verbunden ist, ist entlang 
einer Seitenoberflache des Substrats 2 angeordnet. Ein ein- 
stellbarer SeitenanschluB 6 ist entlang einer unteren Haupt- 35 
oberflache und entlang der anderen Seitenoberflache des 
Substrats 2 angeordnet. Dieser einstellbare SeitenanschluB 6 
umfaBt einen zylindrischen Abschnitt 7, der in dem Durch- 
gangsloch 3 angeordnet ist. Dieser zylindrische Abschnitt 7 
ist an seinem oberen Ende mit einem aufgespreizten Ab- 40 
schnitt 8 derart versehen, daB ein Gleiter 9 zwischen dem 
aufgespreizten Abschnitt 8 und dem Substrat 2 gehalten ist, 
um bezuglich dem Substrat 2 drehbar zu sein. Der Gleiter 9 
hat eine Kontaktvorrichtung 10, die bei der Drehung des 
Gleiters 9 entlang dem Widerstandsfilm 4 gleitet. 45 

Folglich ist ein elektrischer Weg zwischen dem festen 
SeitenanschluB 5 und dem einstellbaren SeitenanschluB 6 
durch den WiderstandsfiLm 4 und den Gleiter 9 definiert, und 
der Widerstand iiber die Anschliisse 5 und 6 wird iiber die 
Drehung des Gleiters 9 verandert. 50 

Dieser einstellbare Widerstand 9 ist vorgesehen, um 
durch Vakuumansaugen angehoben zu werden, wenn dieser 
auf einer geeigneten Schaltungsplatine befestigt wird. Des- 
halb ist ein gefalteter Abschnitt 11 einstiickig mit dem ein- 
stellbaren SeitenanschluB 6 gebildet, wodurch das Durch- 55 
gangsloch 3 blockiert wird. Folglich wird beim Vakuuman- 
saugen ein Luftleck durch das Durchgangsloch 3 verhindert. 

Bei dem oben erwahnten einstellbaren Widerstand 1 kann 
jedoch das folgende Problem auftreten: wenn dieser einstell- 
bare Widerstand 1 durch Aufschmelzlotung, wobei zum 60 
Beispiel ein cremformiges Lotmittel verwendet wird, auf 
eine geeignete Schaltungsplatine aufgelotet wird, kann ein 
FluBmittel, das in dem cremfdrmigen Lotmittel enthalten ist, 
die obere Hauptoberflache des Substrats 2 fiber die Oberfla- 
chen oder die Abstande zwischen bestimmten Elementen, 65 
die den einstellbaren Widerstand 1 bilden, erreichen, wie 
durch die Pfeile 12 und 13 in Fig. 4 gezeigt ist. Das FluBmk- 
tel haftet sich folglich an dem Widerstandsfilm 4, dem Glei- 
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ter 9 und ahnlichem an, wodurch die Gharakteristika des 
einstellbaren Widerstands 1 verschlechtert werden. 

Um das oben erwabnte Problem zu losen, ist es moglich, 
das FluBmittel, das an unerwunschten Abschnitten anhaftet, 
mit einem organischen Losungsmittel herauszuwaschen. In 
diesem Fall ist jedoch zusatzlich ein Waschschritt erforder- 
lich und die Herstellungskosten fur eine Schaltungsplatine, 
die mit dem einstellbaren Widerstand 1 bestiickt ist, werden 
daher auf nachteilige Weise erhoht. Ferner verbietet sich ein 
solches Waschen mit einem organischen Losungsmittel in 
Anbetrachl des Naturschutzes, und es ist daher uner- 
wiinscht, von einem solchen Waschen mit einem organi- 
schen Losungsmittel abzuhangen. 

Die DE 37 13 075 C2 beschreibt einen einstellbaren Wi- 
derstand, der in einem gespritzen, kastenartigen Gebaue an- 
geordnet ist, wobei das Gehause einen Boden und Seiten- 
wande aufweist. Innerhalb des Gehauses ist eine Wider- 
standsbasis und ein um eine Hohlniet drehbares Gleitstuck 
mit Unterlegscheibe als Abstandshalter angeordnet. Der 
Hohlniet weist eine Kappe zum VerschlieBen des Bodens 
des Gehauses auf. Der Abschnitt des Hohlniet, der sich von 
dem Gleitstiick aus durch das Loch in der Widcrstandsbasis 
als Teil des Hohlniet und durch den Boden des Gehauses 
nach auRem erstreckt, bildet einen milleren AnschluB. 

Die DE 38 41 794 Al beschreibt einen einstellbaren Wi- 
derstand, der ein Durchgangsloch aufweist, das keine Ab- 
deckung zeigt und folglich lediglich als technischer Hinter- 
grund bezuglich des Gegenstands der vorliegenden Erfin- 
dung zu bewerten ist. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen ein- 
stellbaren Widerstand vom offenen Typ zu schaffen, bei dem 
die Probleme der Anhaftung eines FluBmittels an uner- 
wiinschte Abschnitte nicht auftreten. 

Diese Aufgabe wird durch ein Drehpotentiometer nach 
Anspruch 1 gelost. 

Das Drehpotentiometer gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung umfaBt ein Substrat, das aus einem elektrisch isolie- 
renden Material hergestelll ist und mit einer ersten und einer 
zweiten Hauptoberflache versehen ist, die eine Abmessung 
in Richtung der Dicke dazwischen definieren, und ein 
Durchgangsloch, das durch dieses entlang der Dickenrich- 
tung fiihrt. Dieses Substrat halt einen festen SeitenanschluB 
aus einem leitfahigen Material. Das Substrat ist auf einer er- 
sten Hauptoberflache mit einem Widerstandsfilm versehen, 
der elektrisch mit dem festen SeitenanschluB verbunden ist. 
Das Substrat halt ebenfalls einen einstellbaren Seitenan- 
schluB aus einem leitfahigen Material. Der einstellbare Sei- 
tenanschluB hat einen als 6se ausgebildeten Ineingriffnah- 
meabschnitt, der sich von einer inneren peripheren Oberfla- 
che, die das Durchgangsloch des Substrats definiert, nach 
innen erstreckt. Ein Schleifer (im folgenden auch Gleiter ge- 
nannt) aus einem leitfahigen Material wird gehalten, um be- 
ziiglich dem Substrat um die Mittenachse des Durchgangs- 
lochs drehbar zu sein, wahrend er mit dem Ineingriffnahme- 
abschnitt Eingriff nimmt. Der Gleiter hat eine Kontaktvor- 
richtung, die auf dem Widerstandsfilm durch dessen Dre- 
hung gleitet. 

Zusatzlich zu der oben erwahnten Basisstruktur umfaBt 
der erfindungsgemaBe einstellbare Widerstand ferner eine 
Abdeckung (im folgenden auch Blockierungsbauglied ge- 
nannf) zum Blockieren des Durchgangslochs. Dieses Blok- 
kierungsbauglied ist. an einer Position angeordnet, die naher 
an der zweiten Hauptoberflache als an dem Ineingriffnah- 
meabschnitt des einstellbaren SeitenanschluB ist, und die 
von der zweiten Hauptoberflache in Richtung der ersten 
Hauptoberflache durch eine vorgeschriebene Entfernung ge- 

Der erfindungsgemaBe einstellbare Widerstand wird auf 
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eine Schaltungsplatine gelotet, wahrend die zweite Haupt- 
oberflache des Substrats auf die Schaltungsplatine gerichtet 
ist. Zu diesem Zeitpunkt erreicht das FluBmittel, das bei dem 
Lotschritt verwendet wird, kaum das Blockierungsbauglied, 
nacbdem das Blockierungsbauglied in der Position angeord- 
net ist, die von der zweiten Hauptoberflache durch eine vor- 
geschriebene Entfernung getrennt ist. Sogar wenn das FluB- 
mittel das Blockierungsbauglied erreicht, hindert das Blok- 
kierungsbauglied das FluBmittel daran, in Richtung der er- 
sten Hauptoberflache vorzudringen. Folglich wird das FluB- 
mittel daran gehindert, den Ineingriffnahmeabschnitt zu die- 
sem Punkt zu erreichen. 

GemaB der vorliegenden Erfindung wird das FluBmittel 
folglich daran gehindert, den Widerstandsfilm scblieBlich in 
zwei Stufen zu erreichen, wodurch es moglich ist, aufgrund 
der Fahigkeit, die Verunreinigung durch das FluBmittel bei 
einem Lotschritt zu verhindern, einen einstellbaren Wider- 
stand zu erhalten, der beziiglich der Zuverlassigkeit verbes- 

Bevorzugterweise ist. der Ineingriffnahmeabschnitt an ei- 
ner Position angeordnet, die von der ersten Hauptoberflache 
in Richtung der zweiten Hauptoberflache durch eine vorge- 
schriebene Entfernung getrennt ist. GemaB einer solchen 
Anordnung wird das FluBmittel sogar sicherer daran gehin- 
dert, den Widerstandsfilm, der auf der ersten Hauptoberfla- 
che gebildet ist, zu erreichen, wenn das FluBmittel den In- 
eingriffnahmeabschnitt erreicht. 

Bevorzugterweise ist das Blockierungsbauglied in der 
Form einer Platte und erstreckt sich in eine Richtung, die die 
das Durchgangsloch definierende innere periphere Oberfla- 
che derarl schneidet, daB ihr peripherer Kantenabschniu in 
dem Substrat angeordnet ist. 

Bevorzugterweise ist ein Teil des einstellbaren Seitenan- 
schlusses gefallel, urn das Blockierungsbauglied einstuckig 
mit dem einstellbaren ScitcnanschluB zu bilden. In diesem 
Fall ist es moglich, das Blockierungsbauglied einstuckig mit 
dem einstellbaren SeitenanschluB hand/.uhaben, wodurch 
die Anzahl der Komponenten durch das Blockierungsbau- 
glied nicht erhoht wird. 

Auf der anderen Seite wird das Substrat bevorzugterweise 
durch Formen eines Harzes erhalten, wahrend der feste An- 
schluB, der einstellbare SeitenanschluB und das Blockie- 
rungsbauglied beim Formen des Substrats eingefiigt sind. 
Folglich ist es moglich, das Blockierungsbauelement durch 
das Substrat mit dem festen SeitenanschluB und dem ein- 
stellbaren SeitenanschluB zu halten, ohne von bestimmten 
Halteeinrichtungen abhangig zu sein. 

Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Er- 
findung werden nachfolgend unter Bezugnahme auf die bei- 
liegenden Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Schnittdarstellung, die einen einstellbaren Wi- 
derstand gemaB einem Ausfuhrungsbeispiel der vorliegen- 
den Erfindung zeigt; 

Fig. 2 eine Draufsichtdarstellung, die eine obere Haupt- 
oberflache eines Substrats zeigt, das in dem in Fig. 1 gezeig- 
ten einstellbaren Widerstand eingeschlossen ist; 

Fig. 3 eine Schnittdarstellung, die einen einstellbaren Wi- 
derstand gemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung zeigt; und 

Fig. 4 eine Schnittdarstellung, die einen herkornrnlichen 
einstellbaren Widerstand zeigt. 

Bezugnehmend auf Fig. 1 umfaBt ein voreingestellter ein- 
stellbarer Widerstand 21 ein Substrat 22 aus einem elek- 
trisch isolierenden Material. Dieses Substrat 22 hat ein 
Durchgangloch 23. das durch dieses entlang seiner Dicken- 
richtung fuhrt, wie in Fig. 1 und 2 gezeigt. Das Substrat 22 
halt zwei feste Seitenanschliisse 24 und 25 und einen ein- 
stellbaren SeitenanschluB 26, die jeweils aus einem leitfahi- 
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gen Material hergestellt sind. Das Substrat 22 wird bevor- 
zugterweise durch Formen eines Harzes erhalten, wahrend 
die festen Seitenanschliisse 24 und 25 und der einstellbare 
SeitenanschluB 26 beim Formen des Substrats 22 eingefugt 
s sind. 

Die festen Seitenanschliisse 24 und 25 umfassen Ab- 
schnitte 27 und 28, die auf einer oberen Hauptoberflache des 
' Substrats 22 jeweils freiliegen. Wie aus Fig. 2 offensichtlich 
ist, ist ein Widerstandsfilm 29, der zum Beispiel Kohlensloff 

to enthalt, auf der oberen Hauptoberflache des Substrats 22 ge- 
bildet. Der Widerstandsfilm 29 ist in der Form eines Huf- 
eisens und dessen jeweilige Endabschnitte bedecken die 
freiliegenden Abschnitte 27 bzw. 28 der festen Seitenan- 
schliisse 24 bzw. 25. Folglich sind die Endabschnitte des 

15 Widerstandsfilms 29 elektrisch mit den festen Seitenan- 
schliissen 24 bzw. 25 verbunden. 

Der einstellbare SeitenanschluB 26 hat einen als Ose aus- 
gebildeten Ineingriffnahmeabschnitt 30, der sich von einer 
inneren peripheren Oberflache, die das Durchgangsloch 23 

20 des Substrats 22 definiert, nach innen erstreckt. Ein Schlei- 
fer (im folgenden auch Gleiter genannt) 31 aus einem leitfa- 
higen Material ist gehalten, um beziiglich des Substrats 22 
urn die Mittenachse des Durchgangslochs 23 drehbar zu 
sein, wahrend er mit dem Ineingriffnahmeabschnitt 30 Ein- 

25 griff nimmt. Genauer gesagt hat der Gleiter 31 zum Beispiel 
eine kreisformige Perforierung 32, die in dem Durchgangs- 
loch 23 angeordnet ist, und der Ineingriffnahmeabschnitt 30 
ist in Richtung eines peripheren Kantenabschnitts, der die 
Perforierung 32 definiert, aufgespreizt. Folglich wird der In- 

30 eingriffnahmeabschnitt 30 in einen Zustand nach Art einer 
Ose gebracht. Fig. 2 zeigt einen ZusLand des Tneingriffnah- 
meabschnitts 30, der noch nicht in der oben erwahnten Art 
aufgespreizt ist. Der Gleiter 31 umfaBt eine Kontaktvorrich- 
tung 33, die mit dem Widerstandsfilm 29 elastisch in Kon- 

35 takt ist, und entlang dem Widerstandsfilm 29 durch die Dre- 
hung des Gleiters 31 gleitet, 

Bezugnehmend auf die Position des oben erwarinten In- 
eingriffnahmeabschnitts 30, ist dieser Ineingriffnahmeab- 
schnitt 30 bevorzugterweise in einer Position angeordnet, 

40 die von der oberen Hauptoberflache des Substrats 22 in 
Richtung der unteren Hauptoberflache durch eins vorge- 
schriebene Entfernung 34 getrennt ist. Auf der anderen Seite 
ist eine Abdeckung (im folgenden auch Blockierungsbau- 
glied genannt) 36 zum Blockieren des Durchgangslochs 23 

45 in einer Position angeordnet, die naher an der unteren 
Hauptoberflache des Substrats 22 ist als der Ineingriffnah- 
meabschnitt 30, und das von der unteren Hauptoberflache in 
Richtung der oberen Hauptoberflache durch eine vorge- 
schriebene Entfernung 35 getrennt ist. Das Blockierungs- 

50 bauglied 36 ist bevorzugterweise in der Form einer Platte 
und erstreckt sich in eine Richtung, die die das Durchgangs- 
loch 23 definierende innere periphere Oberflache schneidet, 
derart, daB sein peripherer Kantenabschnitt in dem Substrat 
22 angeordnet ist. Dieses Blockierungsbauglied 36 wird be- 

55 vorzugterweise zusammen mit den festen Seitenanschliissen 
24 und 25 und dem einstellbaren SeitenanschluB 26 einge- 
fugt, wenn das Substrat 22 durch Formen eines Harzes er- 
halten wird, wie es oben beschrieben ist. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel, das im Vorangegan- 

60 genen beschrieben wurde, ist der Ineingriffnahmeabschnitt 
30 nach unten von der oberen Hauptoberflache des Substrats 
22 getrennt und das Blockierungsbauglied 36 ist in der Posi- 
tion, die von dem Ineingriffnahmeabschnitt 30 nach unten 
getrennt ist und von der unteren Hauptoberflache des Sub- 

65 strats 22 nach oben getrennt ist, vorgesehen, wodurch ein 
FluBmittel, das bei einem Lotschritt verwendet wird, wirk- 
sam daran gehindert wird, die obere Hauptoberflache des 
Substrats 22 zu erreichen. Wenn die untere Hauptoberflache 
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des Substrats 22 in Richtung einer Schaltungsplatine (nicht 
gezeigt) gerichtet ist, urn die festen Seitenanschlusse 24 una 
25 und den einstellbaren SeitenanschluB 26 auf diese Schal- 
tungsplatine zu loten, erreicht das FluBmittel das Blockie- 
rungsbauglied 36 aufgrund der Entfernung 35 namlich s 
kaum. Sogar wenn das FluBmittel das Blockierungsbauglied 
36 erreicht, hindert das Blockierungsbauglied 36 das FluB- 
mittel daran, den Ineingriffnahmeabschnitt 30 zu erreichen. 
Sogar wenn das FluBmittel den Ineingriffnahmeabschnitt 30 
erreicht, erreicht das FluBmittel aufgrund der Entfernung 34 10 
kaum die obere Hauptoberflache des Substrats 22. Folglich 
wird eine Verunreinigung der Kontaktvorrichtung 33 und 
des Widerstandsfilms 29, der auf der oberen Hauptoberfla- 
che des Substrats 22 gebildet ist, durch das FluBmittel im 
wesentlichen vollstandig verhindert. 15 

Fig. 3 zeigt einen einstellbaren Widerstand 21 gemaB ei- 
nem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfin- 
dung. Bezugnehmend auf Fig. 3 sind Elemente, die denen in 
Fig. 1 gezeigten entsprechen, durch gleiche Bczugszeichen 
bezeichnet, um eine redundante Beschreibung wegzulassen. 20 
Dieser einstellbare Widerstand 21 ist dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Blockierungsbauglied 36 einstiickig mit einem 
einstellbaren SeitenanschluB 26 gebildet ist. Genauer gesagl 
ist ein Teil des einstellbaren Seitenanschlusses 26 gefaltel, 
um das Blockierungsbauglied 36 zu definieren. Entspre- 25 
chend diesem Ausfuhrungsbeispiel ist es moglich, das Blok- 
kierungsbauglied 36 einstiickig mit dem einsLellbaren Sei- 
tenanschluB 26 handzuhaben, wodurch die Anzahl der Kom- 
ponenten reduziert werden kann, und ein Herstellungsbe- 
trieb verglichen mit dem oben beschriebenen Ausfiihrungs- 30 
beispiel, das in Fig. 1 gezeigt ist, weiter vereinfacht werden 
kann. 

Patcntanspriiche 

35 

1 . Drehpotenliometer, mil 

eincm Substrat (22) aus einem elektrisch isolierenden 
Material mit einer Oberseite und einer Unterseite und 
einer seitlichen Oberflache und mit einem Durchgangs- 
loch (23), das sich zwischen der Oberseite und der Un- 40 
terseite erstreckt; 

einem ersten seitlichen AnschluB (24, 25) aus einem 
leitfahigen Material, der durch das Substrat (22) gehal- 
ten ist; 

einem Widerstandsfilm (29), der auf der Oberseite des 45 
Substrats (22) gebildet ist, und elektrisch mit dem er- 
sten seitlichen AnschluB (24, 25) verbunden ist; 
einem zweiten seitlichen AnschluB (26) aus einem leit- 
fahigen Material, der durch das Substrat (22) gehalten 
ist, wobei der zweite seitliche AnschluB (26) einen au- SO 
Beren Abschnitt aufweist, der teilweise an der Unter- 
seite und zumindest teilweise an der seitlichen Oberfla- 
che des Substrats angeordnet ist, und einen inneren Ab- 
schnitt aufweist, der eine Ose (30) hat; 
einem Schleifer (31) aus einem leitfahigen Material, 55 
der durch eine Ineingriffnahme mit der Ose (30) dreh- 
bar gelagert ist, wobei der Schleifer einen Kontaktfin- 
ger (33) aufweist, der auf dem Widerstandsfilm (29) 
gleitet; und 

einer Abdeckung (36) zum Blockieren des Durch- 60 
gangslochs (23), die in der Nahe der Unterseite ange- 
ordnet ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Ose (30) in dem Durchgangsloch (23) beab- 
standet zu einer inneren Oberflache des Durchgangs- 65 
lochs (23) angeordnet ist; 

daB sich der innere Abschnitt des zweiten seitlichen 
Anschlusses (26) durch das Substrat (22) zu dem Teil 
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des auBeren Abschnitts des zweiten seitlichen An- 
schlusses erstreckt; 

dafi der Schleifer (31) derart mit der Ose (30) des zwei- 
ten seitlichen Anschlusses (26) Eingriff nimmt, daB ein 
Abschnitt des Sehleifers (31), der sich von der Ose (30) 
in Richtung der Oberseite des Substrats (22) erstreckt, 
von der inneren Oberflache des Durchgangslochs (23) 
beabstandet ist; und 

daB die Abdeckung (36) von der Unterseite beabstan- 
det ist, und ein Kantenabschnitt der Abdeckung (36) in 
dem Substrat (22) angeordnet ist. 

2. Drehpotentiometer nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Ose (30) in dem Durchgangsloch 
(22) von der Oberseite beabstandet angeordnet ist. 

3. Drehpotentiometer nach einem der Anspriiche 1 bis 
2, dadurch gekennzeichnet, daB die Abdeckung (36) 
einstiickig mit dem zweiten seitlichen AnschluB (26) 
gebildet ist. 

4. Drehpotentiometer nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Abdeckung (36) durch Fallen ei- 
nes Teiles des zweiten seitlichen Anschlusses (26) her- 
gestellt ist. 

5. Drehpotentiometer nach einem der Anspriiche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, daB der erste seitliche An- 
schluB (24, 25), der zweite seitliche AnschluB (26) und 
die Abdeckung (36) durch EingieBen in dem Substrat 
(22) gehalten sind. 
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